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摘    要：论述一种世界新型的立式大容量计量的“具导轨光学测量法”及由作者研制的“标准测量仪”的工

作原理、结构与测量误差分析等，指出其具有测量准确度高，免除高空作业、抗风性强、不受被测

罐体障碍的影响，测量速度快等特点。 
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